
КЛАСТЕР «МИКРО-, ОПТО- И СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА»: ИТОГИ РАБОТЫ
22 февраля в НАН Беларуси под руковод­
ством Председателя Президиума НАН Бела­
руси Владимир Гусакова состоялось заседа­
ние координационного совета инновацион­
но-промышленного кластера «Микро-, опто- 
и СВЧ-электроника». В его работе приняли 
ведущие ученые и специалисты страны -  ру­
ководители и представители ОАО «Интеграл», 
ОАО «Планар», ОАО «Минский НИИ радиома­
териалов», ГНПО «Оптика, оптоэлектроника 
и лазерная техника», научных организаций 
НАН Беларуси, БГУ, БИТУ и БГУИР.

На заседании были обсуждены перспективные на­
правления разработок в Союзном государстве России и 
Беларуси в области микроэлектроники, итоги деятель- 
ноети рабочих групп инновационно-промышленного 
кластера «Микро-, опто- и СВЧ-электроника» в 2022 
- 2023 годах и планы на 2024 год.

Отмечено, что организациями -  участниками кластера
проделана большая работа по обеспечению его деятель­
ности и научно-технического сотрудничества между его 
участниками. В результате совместной работы в 2022- 
2023 годах завершена работа по формированию Концеп­
ции развития в Республике Беларусь исследований и раз­

работок в области создания экспориентированной и 
импортозамещающей электронной компонентой базы на 
2021-2025 годы; разработана Программа развития микро­
электронной промышленности Республики Беларусь на пе­
риод до 2030 года. В соответствии с поручением Председа­
теля Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова для 
обеспечения развития высокотехнологичных направлений 
национальной экономики была сформирована дополни­
тельная задача в рамках Подпрограммы «Освоение в про­
изводстве новых и высоких технологий Государственной 
программы «Наукоемкие технологии и техника». В рамках 
этой задачи организациями -  участниками кластера в на­

стоящее время реализуется ряд мероприятии, на­
правленных на разработку изделий микро-, опто- и 
СВЧ-электроники и радиоэлектронных приборов 
на новом, соответствующем мировому или опере­
жающем научно-техническом уровне.

На заседании было принято решение активи­
зировать работы по подготовке и согласованию 
проекта совместного предложения научно-тех­
нической программы Союзного государства в 
области микроэлектроники.

Инновационно-промышленный кластер «Ми­
кро-, опто- и СВЧ-электроника» создан в 2017 го­
ду. В него вошли оріанйзацйй НАН Беларуси, 
ОАО «Интеграл», ОАО «Планар», ОАО «НИИ ра- 
диомагериалов», а также вузы - БГУ, БИТУ и БГУИР. 

Инновационно-промышленный кластер является коорди­
нирующей структурой, осуществляющей свою деятель­
ность в сфере научных исследований, опытно-конструк­
торских разработок, производстве изделий микро-, опто- и 
СВЧ-электроники, а также электронного и оптико-элек­
тронного машиностроения и приборостроения. Деятель­
ность кластера позволяет принимать согласованные ре­
шения в соответствии с мировой конъюнктурой на рынке 
микроэлектроники и электронного машиностроения.
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